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Regulus series FE-SEM

　日立ハイテクノロジーズは，電ք放出ܗ走ࠪ電子顕微鏡（'&�4&.）の新ϒランυ「3FHVMVT シϦーズ」を発ചしました。
「46�010」のܧޙ機種として開発した「3FHVMVT�100」と，プラットフΥーϜ共௨化により「46��00 シϦーズ」の機能を
֦ுした「3FHVMVT���0」「3FHVMVT���0」「3FHVMVT���0」の � 機種をラインΞップし，分解能とૢ作性を向上する機能強
化を実ݱしました。

（ ）̍収差が小さく௿Ճ଎電ѹでのߴ分解能観察に最もదしたコールυ '& 電子ॐを౥ࡌ
（̎）ै来機種ൺ，໿ �0� の分解能向上を実ݱ
　　（3FHVMVT���0����0����0ɿ0.� nm�1 L7，3FHVMVT�100ɿ1.1 nm�1 L7） 

（ ）̏最大ഒ率をै来の 100 ສഒから �00 ສഒまで֦ு（3FHVMVT���0����0����0）
するϢーβーαϙート機能شい性能を十分に発ߴ（̐）
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